SECRETARTA DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE CIENCIA ¥ THECNOLCGIA

CCMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

Reunidn de Expertos Latincamericanos sobre Clencia
¥ Tecnologfa para el Desarrollo

México, D.F., 3% de octubre a 2 de noviembre de 1977

Documenio Informativo No. 4/Add.}

INFORME FINAL DEL SEMINARYO TECNICO LATINOAMERICANG SOBRE
INFORMACION TECNOLOGICA CONIEZNIDA EN LOS
DOCUMENTOS DE PATENTES

(M&xico, D.¥,, 26 a 28 de cctubre de 1977)

Anexo I

Palabras pronunciadas durante la sesisn inaugural

Anexo IR

lista de participantes




Anexo I

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SENOR JOAO F. DA COSTA,
SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO

El presente seminario es una notable manifestacidén de la dinsumica de la
OMPL y de la armonfa que reina en el sistema de las Naciones Unidas comn
vistas a la preparacidn de ia Conferencia. EI seminaric estd copatrocinado
por la OMPI, la CEPAL v la Secretarfa General de la Conferencia y "se
ingeribe en el marco de la primera fase de los trabajos preparatorios para

1/

la Conferencia".=" Es, también, un buen ejemplo de ¢émo ser aprovechados
los trabajos de las organizaciones del sistema de las Naclones Unidas para
la preparacién de la Conferencia mediante cambios de enfoque, a veces de
tono menor, y medidas tendientes & la convergencia de todos los avances,

Los trabajos de 1a OMPY sobre el tema de la infoxmacidn tecnolégica
contenida en los documentos de patentes se relacionan con:

a) sus trabajos en curso desde los tiempos lejanos (1883) de sus
actividades, exclusivamente dedicados a la proteccidén de la propiedad
industrial;

b) los enfoques més recientes tendientes al mejor aprovechamiento
de 1la informacién, con atencidén especial a las necesidades de los pafses
en desarrollo, como el Tratado de Cooperacién en materia de patentss;

c) 1las necesidades en materia de informacién para el dasarrollo,
principalmente dentre del marco del nuevo orden econfmico internacional
(Resoluciones 3362 {S-VII, Seccién III)}, 3507 (XKX) y 31/83 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, e Informe del Secretario General sobre los
trabajos del! equipo de tareas entre organismos, recifn presentado al Consejo
Econdmico y Social (E/6055));

d} la preparacidn de la Conferencia,

1/ OMPI, Informacidn Tecnolépica contenida en lcs Documgntcs de Patentes
(ST/MEX/2).

/No necesito



No necesito insistir sobre los tres primeros aspectos, muy bien
analizados en el documento de base preparado por la OMPI.EJ

Deseo s6lo agregar algunas palabras sobre las relaciones entre el
presente seminario y la preparacién de la Conferencia,

El aspecto de la informacién tecnolGgica estd prédcticamente incluido
en todos los temas del programa de le Conferencia (Resolucién 2028 (LXI)
del Consejo Econfmico y Social):gj
1. Ciencia y tecnologfa para el desarrolio

a) y b) promocién de sistemas de Informacién cientffica y tecnolfgica;
acceso a la informacidn cientffica y tecnolbgica;

¢) y d) medidas para regular la propiedad industrial. v
2. Acuerdos institucionales y nuevas formas de cooperacién internacional
para la aplicacién de la ciencia y la tecnologfa: mecanismos de intercambio
de inforwacifn cientffica y tecnoldgica y de las experiencias significativas
para el desarrollo.
3. Utilizacitn del sistema de las Naciones Unidas y de otros organismos

internacionales.
CONCLUSION

Desearfa terminar haciendo algunas recomendaciones pricticas:
1. Que las sutoridades nacionales que tratan de patentes (creo que
ampligmente representadas aquf) se pongan en estrecho contacto con el
"punto focal' que en su pais supervisa la preparacién de la monografia
nacional y participen plenamente en los trabajos preparatorios de ia
Conferencia a todos niveles;
2, Que haya una integracién, a nivel nacional, de los trabajos relativos
e las patentes, a la informacién y a la seleccifn, adaptacién e innovacién
en materia tecnolGgica;
3. Que las monograffas nacionales contengan informaciones y sugerencias
sobre los sigulentes puntos:

a) descripcidn general de los mecanismos actuales para el acceso e

intercambio de informacitn cientffica y tecnoldgica a todos los niveles;

/ OMPI, Informaciém Tecnoldgica contenida en los Documentos de Patentes,

op._cit. )
Petallada en las directrices para elaboracidén de monografias nacionales
‘decisién 2 I) del Comité Preparatorio de la Conferencia, A/32 (42,

Anexo I1 y A/CONF,31 'TMF.1.)). /b medidas
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b) msdidas para regular laz propiedad industrial y la seleceibn de
teenclogia;

¢) funcidn que podria desempefiar la cooperacién entre los pafises
en desarrolio mediante la preparacién de programas y medidas conjuntas que
permitan 1a organizacidn de programss sistemSticos de informacisn;

d) &acceso a los sistemas de informacién de los pafses desarrollados.
4, Que se estudien, en el marco de la Conferencia y de su proceso prepa-
ratorio, los arveglos institucionales pertinentes que garanticen una plena
utildzacién de esta preciosa fuente de informacin que comstituyen los
decumentos de patentes, a niveles nacional, regional, interregional y mundial.

Creo que la Confervencia y su proceso preparatorio constituyen una
magnifica oportunidad para llamar la atencidn & este problema e injciar el

cambio hacia nuevos rumbos de cooperacidén internacionmal.

/PALABRAS



PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SENOR MARINO PORZIO, JEFE DE LA
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANYZACION
MUNDIAL DE L& PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Tengo el alto honor de pronunciar ¢stas breves palabras em representacidn
del Dr. Arpad Bogsch, Director General de la Organizacidn Mundial de la
Propiedad Intelectual, quien, lamentablemente, debido a obligacicnes de
su cargo, se ha visto impedido de viajar a México en esta ocasidon, como
hubiera sido su deseo.

Seran nuestras primeras palabras para agradecer al gobierno de
México su siempre generosa hospitalidad y el entusiasmo con que acogid
la idea de celebrar este evento en la noble tierra mexicana. Queremos
también agradecer especizlmente, en la persona del Dr. Gexrt Rosenthal,

a la Subsede de CEPAL de México a gqulen han correspondido Ios desvelos
de la preparacidn material del Seminario. Finalmente, permitaseme
agradecer al Sr. Embajador Joao Franmk Da Costz, Secretario General de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Clencia y Tecnologla para
el Desarrollo, por haber queride realzar con su presencia, que mucho
nos honra, la importancia de este evento.

Ha sido para la OMPI sumamente satisfactorio copatrocinar, con
CEPAL y el Sefior Secretario General de la Confersncia Mundial, eate
Seminario que tiende a examivar uno de los miitiples temas cubiertos
por la probiematica de 1a Conferencia Mundial en esta etapa preparatoria
destinada a aclarar conceptos, a identificar problemas, a examinar posi-
bles vias de solucidn, en fin, a completar el eonocimiento sobre la mul-
tiplicidad de temas interconsxos que serviran de base a los documentos
nacionales, a los documentos rezlonales y a los decumentos de trabajo de
la Conferencia misma.

La informacidn tecnoldgica contenida en los documentos de patentes
ez una de las fuentes importantes de informacidn en el campo de la
clencia v la tesrologia. Su naturaleza algo m2s especializada que

otros vehiculos de transmisidn tecnoldgica, iz hacen menos conocida y
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¢z allf la necesidad de proceder a un examen de su alcancz para defer-
minar con mas precisidén --en las palabras de la resolucidn 3201 (5-VI)
de ia Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene la
Declaracidn sobre el Nuevo Orden Econdmico Internacional-- la contri-
bucidn que este tipo de informacidn puede ofrecer, primelpalmente

pava facilitar a los palses en desarrcllo el acgesn a los alelantos

de 1z efencia y de la tocnologla modernas, pars prowover la fignsmisién
de esta tecnologia y, finalmente, para contribuir a la creacidn de una
tecnologia autdctona en beneficio de los palses en desarrollo em la
forma y modalidades que mas egoavenzan a sus economias.

No @s una casualidad que este primer examen del tema de la
informacidn tecnoldgica contenida en los documentos de patentis se
realice precisamente ea el contexte de un Seminario Letinocamsiicano.
Amfrica Latina es una de las regiones del mundo en desarrcllo que
major conoce estas materias por haberse yva a2nalizado en varios de
sus palses y donde se encuentran experiencias importantes que pueden
servir para proporcionar una idea mas clara de sus alcances, de sus
posibilidades y Cambigr de sus limitaciones. Por ello, no dudemos
que las conclusionzs a que se 1llegue al final de nuestras deliberaciones
presentaran una contribucidn regional efectiva a los trzbajns de prepa-
racidn de la Conferencia Mundial. La presencis de tantos ilustres exper-
tos latinozmericanos y de los representantes de los principales orza-
nismos regionales asegura anticipadamente este éxito.

Mughas gracias.

{EALABRAS



PALABRAS PRCNUNCIADAS POR EL REPRESENTAKTE DE LA
COMISION ECOMOMICA PARA AMERICA LATIWA ‘CEPAL)

Texto resuvmido)

El representanta de la Secvetaria de 1z CEPAL sefiald lz zonveniencia de
considerar los factores contextuzles gue condicionan el aprovechamiento
de la informacidn contenida en patentes, a la luz de algunas tendzncias
recientes del desarrollo latincamericano.

En este orden de ideas pasd revista a los empefios de diferentes orga-
nismos internmacionales que cristalizaron en las reuniones de CASTALA, de
CACTAL, y en los consensos de Quito y Chaguaramas. Nerced a estas inicia-
tivas y a las acciones emprendidas por los gobiernos del 4rea han tomado
cuerpo directrices que pretenden orientar y regular el cambio técnico,
con un énfasis creciente en las fuerzas locales que lo impulsan y producen.

Ciertomente, los fendmenos relacionados con el svance cientificotécenico
son muy complejos. Con frecuenciaz, est? sometido a estimulos contradictorios,
que aparejan consecuencias que no es ficil precisar. las aln, los instru-
mentos de politica en esta materia, se yuxtaponen a tradiciones consagradas,
que suelen bloquear o restar fuerza a la dinZmica tecneldgica. Y a todo
ello --afiadi® el representanie de CEPAL-- se deben sumar los componentes
contradictorios de la constelacidn internacional, y, particularmente el
hecho de que las importaciones siguen constituyendo 2l principal vehiculo
de las tramsferencias tecnoldgicas que acontecen en la regibdn.

Todas estas circunstancias --conciuyd-- deben tenerse presentes em la
conceptuacidn ﬁe los preparativos naciocnales y regioneles de la Conferencia
Mundial, a fin de evitar rezagos y asimetrias inconvenientes entre las estra-

tegias globales de desarvollo y los instrumentos sectoriales de accibn.

{Anexo 1T



Anexo II

LISTA DE PBRTICIFANTES

-

1. EBstzdos Miembros ¢z la Comisidn

ARGENTINA

Representante: Gerardoc Anccrolo, Asesor de lz Secretoric de
Estacdo Ce Industris

BOLIVIA

Representente: Carlos Cdceres Mechicco, Director Generzl de la
Direccidn de Normus de Techologic

BRASIL

Representznte: Henry British Lins de Bzrros, Director de Contratos
¢e Transferencia de Tecnologiz del INPI

Miembro de lc Delegzcidn: Merio Grieco, Segundo Secreterio de lz
Enbajads en México

COLOMBIA

Representante: Luis Jevier Jarcmillo, Jefe de 1z Divisidn de
Desarrollo Tecnoclégice, COLCIENCIAS

COSTA RICA

Representante: 2Anuzbelle Castro, registrcdor de la Propiedad
Intelectucl

ECUADOR

Representante: Herndn Donoso Velasco, Ministro de lz Embzijoce
en Méxicc




GUATEMALA

Represent-onte: Ju:in Alberto Fuentes, Consultor Jel Ccnsejo Necionol
e Plcnificacidn Econdmic:

Miembro Ce 1. Delegcocidn: Menuel S, Roldédn, Asesor Econdmico del
Ministerio Je Relzciones Exteriores

HONDURAS

Represent:nte: Argelio C:ostro Aciego, Asesor Juridico Jel Ministerxio
de Economic

MEXICO

Representznte: Jeoime Alvzrez Scberanis, Director del Registro
Nzcicnel ¢e Traznsferenciz ¢e Tecnologiz, Secretariz de
Pitrimonio y Fomentc Industrial

Miembros ce 1a Delegacidn: Victor Durdin Méndez, Subdirector ce
Evaluccidn, Registro Necionel de Transferenciz de Tecnologia;
José Ignacio Campillo Garciz, Subdirector ce l= Direccidn
Gener:cl de Tronsferencic de Tecnclogis: Szlvedor 0lmos rburto,
Sublirector Técnico, Direccidn Ce Invenciones vy Mcrcos;
Szlvador Monroy G., Subdirector CGenexral, Asuntos Internacio-
nzles, Secretcrie de Petrimonio y Fomento; Venustizno A.
Guerrz Lépez:; Meries e Lourcdes Jiménez C.; Oscar Gonzdlez
Gallordo; Magdelene Barr:gédn Remirez

PANAMA

Representznte: Florezl Ricordo Gorrido, Agregodo de la Embajeda
en Mézico

PARAGURY

Representente: Hugo Couchonnzl Lagrave, Encargaco de Negocios de
~=--_. 1o Embajeca en México

REPUBLICA-DOMINICANA

b, U A T e e
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TR e 4t

Representonte: Francisco Brugal Mufioz, Embzjacdor en México




URUGUAY

Representznte: Ernestc Rubio Dermit, Asesor Técnico del Consejo
Nzcional de Investigeciones Cientificas y Técnicas

VENEZUELA

Representante: Beatrice Rengel Mentillz, Director cCe Asuntos
Internccionales, Consejo Necionzl cde Investigaciones
Cientificas y Tecnol&gicas

-

Miembro ce 1la Delegocidn: FEBgilca Crespo Vésquez, Asescr Cel
Consejo Nacionel de Investigaciones Cientificas y Tecnoldgices

2. Observzdores

Progrcme de 1:és Naciones Unicdas parz el Deszrrollo (PNUD)

Jean Lcbbens, Representante Residente en México

Orgenizacidn cde los Estodos Zmericanos (OEA)

Xzvier Cortinz y Cortina, Director, Oficina en México

Sistemz Econdmico Latincemericano (SELA)

redro Pcblo Cuscd

Secretoriz Permcnente del Trotado General de Integrecidén Econdmica
Centrozmericana {(SIECA)

Dznte Rzmirez, Secretarioc Generzl Acjunto



Secretariz de 1z Confersngic de lus Naciones Unidas sobre Ciencia
¥y _Tecnologiz pora el Pesarrcllo (CNUCTD)

Joao Frank Da Costa, Secretario General
Bruno Loko, Asesor Interregional

Organizacidn Mundial de la Proviedal Intelectual (OMPI)

Marino Porzio, Jefe de la Oficina del Director General

Pzul Claus, Directocr de la Divisidén cde Informzcidn de Patentes

Comisidn Econdmicz pzré Américe Latina (CEPAL)

Gert Rosenthzl, Director cde la Subsedle en México
Joseph Hcdara, Jefe de la Unidad de Cienciz vy Tecnologica

Niels Brandt, Experto Econdmico en Ciencia vy Tecnologiea



